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justificacion de la relevancia de la asignatura

En esta asignatura se imparten los fundamentos necesarios sobre las principales metodologias top-down,
haciendo un especial hincapié en las distintas aproximaciones litograficas, ampliamente usadas en la
tecnologia actual de semiconductores a escala de oblea de silicio. Se desarrollaran las capacidades
necesarias para evaluar de forma independiente las principales metodologias litograficas como son la
fotolitografia, la de ablacion l&ser, y las que utilizan haces de electrones y de iones. La asignatura
desarrollara varias sesiones practicas de laboratorio utilizando procesos de fotolitografia y de litografia por

ablacion laser.

Competencias basicas, transversales y generales del Master que se desarrollan en la asignatura
Adquirir las nociones generales sobre las metodologias “top-down”, ampliamente usadas en la tecnologia

actual de semiconductores.
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Competencias especificas y resultados de aprendizaje de la asignatura

H1- Adquirir una vision general sobre los procesos litograficos actuales.

C1- Predecir los posibles problemas que se pueden encontrar en la fabricacion de nanomateriales con
especificaciones determinadas (dimensiones, espesor, separacin, etc.) por procesos litograficos.
C2- Identificar el método litografico 6ptimo con el fin de conseguir patrones nanométricos con
especificaciones determinadas.

C3- Identificar la resistencia y reveladores 6ptimos en un proceso litografico concreto.

H2- Aplicar conceptos de dptica para optimizar procesos de fotolitografia y litografia por ablacion laser.
H3- Aplica los conocimientos de vacio para optimizar procesos litograficos por haces de electrones y de
iones

H4- Desarrolla experiencias practicas en fotolitografia y litografia por ablacién laser.

C4- Identificar, caracterizar y optimizar los nanomateriales obtenidos en el laboratorio.

Introduccion a la aproximacion “Top-Down” para la fabricacion de Nanomateriales
Fotolitografia

Litografia por ablacion Laser

Litografia por haces de electrones

Litografia por haces de iones

Otras metodologias Top-Down de Nanofabricacién

Sk~

Metodologia de ensefianza

Esta asignatura tendra un caracter mixto tedrico/practico, con un total de 24 horas de clases magistrales
de caracter presencial y 6 horas de clases préacticas de laboratorio.

Se compartira material en forma de diapositivas y notas de contenidos que sirvan tanto para la realizacion
exitosa de la asignatura como para la preparacion del resto de asignaturas del master.

Sistema de evaluacion (ponderacion minima y maxima

La asignatura se evaluara a través de exdmenes parciales a realizar durante el periodo lectivo y que
integraran contenidos tanto de la parte teérica como practica, asi como un examen escrito final en la
semana 17. SE01 (50-75%), SE02 (25-50%).

Bibliografia obligatoria

No hay
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ibliografia recomendada

Zheng Cui, Nanofabrication: Principles, Capabilities and Limits. Ed. Springer (2008)

Marc J. Madou, Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology, CRC Press (2018)
Sumio Hosaka, Updates in Advanced Lithography, Intech Open, (2013)

Observaciones

Se permite |a verificacion de laintegridad de una copia de este documento electronico en ladireccion: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma/. Este documento incorpora
firma el ectrénica reconocida o cualificada de acuerdo al Reglamento (UE) N° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consgjo, de 23 dejulio de 2014, relativo ala

identificacion electrénicay los servicios de confianza para | as transacciones electrénicas en el mercado interior
FI RVADO POR Uni verS| dad Pabl o de O avide FECHA 30/ 10/ 2023
I D._FI RVA firma. upo. es 92JM / MNcAbM nJkf y/ 91 DILYdAU3N8| PAG NA 313




